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Foreword

The text of document 65B/543/FDIS, future edition 3 of IEC 60534-1, prepared by SC 65B, Devices, of
IEC TC 65, Industrial-process measurement and control, was submitted to the IEC-CENELEC parallel
vote and was approved by CENELEC as EN 60534-1 on 2005-02-01.

This European Standard supersedes EN 60534-1:1993.

The main changes with respect to EN 60534-1:1993 are an update of the definitions given in
EN 60534-1 in u%to harmonize them with current terminology.

The following date(@)re fixed:

— latest date by whic EN has to be implemented

at national level by p tion of an identical

national standard or by &)rsement (dop) 2005-11-01
— latest date by which the na | standards conflicting

with the EN have to be withdr (dow) 2008-02-01

Annex ZA has been added by CENE%

S
O

Endor<o¢ ent notice

0
The text of the International Standard IEC 60534- 5 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification. é

In the official version, for Bibliography, the following note@to be added for the standard indicated:

ISO 6708 NOTE  Harmonized as EN ISO 6708:1995 (n%ﬁed)

/\
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Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (includiyg any amendments) applies.

NOTE  Where an @ational publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies. d\

Publication Y Title EN/HD Year

IEC 60534 Ser Industrial-process control valves EN 60534 Series
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Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the
60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the
base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating

a&iments 1 and 2.

Fu(ﬁ)er information on IEC publications

The te&ical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC,
thus ens that the content reflects current technology. Information relating to
this pub:%n, including its validity, is available in the IEC Catalogue of
publication e below) in addition to new editions, amendments and corrigenda.
Information oet\ subjects under consideration and work in progress undertaken
by the technicaffcgmmittee which has prepared this publication, as well as the list

of publications i , is also available from the following:
. IEC Web Site ( .iec.ch)
e Catalogue of IEC cations
*
The on-line catalogue o IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to

search by a variety of Cyiteria including text searches, technical committees
and date of publication. Ongle information is also available on recently issued
publications, withdrawn an placed publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published /\

This summary of recently issued ications (www.iec.ch/online _news/ justpub)
is also available by email. Please Kﬁtact the Customer Service Centre (see

below) for further information.

e Customer Service Centre é

If you have any questions regarding this publjegtion or need further assistance,
please contact the Customer Service Centrd; @

Email: custserv@iec.ch >®
Ve

Tel: +4122919 02 11

Fax: +41 22919 03 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VANNES DE REGULATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS -

Partie 1: Terminologie des vannes de régulation
et considérations générales

)\ AVANT-PROPOS

*
La Commission d&trotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'en ble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favori coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électri de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des S ications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guid j-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux trav esquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationale ,;%vernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent

également aux travaux. La CE labore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO),
selon des conditions fixées par d entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels 69 El concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internationa |§S sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEIl
intéressés sont représentés dans chaqt%gmité d’études.

Les Publications de la CEl se présenteMsous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux d El. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniq®€ de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprg@n qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationﬁ(‘ es Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transp les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences ent tes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent etr&@quees en termes clairs dans ces dernieres.

La CEIl n'a prévu aucune procédure de marquag indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possessi e la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEI, a @ administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membr?de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de domm corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou &upporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisati@yde cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette pu@ation. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publ@bn.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Putﬁtion de la CEI peuvent faire
'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La C saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avos nalé leur existence.

. Dispositifs, du

comité d'études 65 de la CEIl: Mesure et commande dans les processus in iels.

Cette troisiéme édition annule et remplace la seconde édition, parue en 1987, dont elle
constitue une révision technique.

Les modifications principales par rapport a I’édition précédente concernent une mise a jour
des définitions données dans la CEl 60534-1 en vue de les harmoniser avec la terminologie
actuelle.
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technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL-PROCESS CONTROL VALVES -

Part 1: Control valve terminology
and general considerations

)\ FOREWORD

*

The International@trotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrgtechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-oper@on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additi other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Pu% Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their pre tion is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with é@ participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations lifiglgg with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International OrganiZaj for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two orga@tions.

The formal decisions or agreement C on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevag@t supjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees. /
CX

IEC Publications have the form of rec
Committees in that sense. While all reaso
Publications is accurate, IEC cannot be h
misinterpretation by any end user.

e efforts are made to ensure that the technical content of IEC

epdations for international use and are accepted by IEC National
éld fesponsible for the way in which they are used or for any

In order to promote international uniformity, |
transparently to the maximum extent possible i
between any IEC Publication and the corresponding
the latter.

tional Committees undertake to apply IEC Publications
ir national and regional publications. Any divergence
al or regional publication shall be clearly indicated in

IEC provides no marking procedure to indicate its ap%al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Public n.

All users should ensure that they have the latest edition of tl@ublication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, ser or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committe€s dor any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indir or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upo /&is IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication.@ of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Cubl' ation may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such paé rights.

International Standard IEC 60534-1 has been prepared by subcommlﬁee@& Devices, of IEC

L

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1@. This edition
constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are an update of the definitions given
in IEC 60534-1 in order to harmonize them with current terminology.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65B/543/FDIS 65B/545/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

maintenance i yée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relative a publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite, O,

e supprimée, O
* remplacée par une é@ n révisée, ou

Le comité a dé&&' que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
rcél

+ amendée. z
La CEl 60534 comprend les ties suivantes, regroupées sous le titre général Vannes de
régulations des processus ind els:

Partie 1: Terminologie des va%}s de régulation et considérations générales

Partie 2-1: Capacité d’écoulemer‘tp— Equations de dimensionnement des vannes de
régulation pour I’écoule des fluides dans les conditions d’installation

Partie 2-3: Capacité d’écoulement — Prg€gdures d’essais

Partie 2-4: Capacité d’écoulement — Secf“ quatre: Caractéristiques intrinséques de débit
et coefficient intrinséque de ré e

Partie 2-5: Capacité d’écoulement — Equatio/ e dimensionnement pour I'écoulement des
fluides dans les vannes de régu multi-étagées avec récupération entre

étages

Partie 3-1: Dimensions — Dimensions face a fac vannes de régulation a soupape, a
deux voies, a brides, a téte droite et nsions face a axe des vannes de
régulation a soupape, a deux voies, a brid ‘équerre

Partie 3-2: Dimensions — Dimensions face a face dQ/«annes de régulation rotatives
excepté les vannes papillon

Partie 3-3: Dimensions — Dimensions bout a bout des van @de régulation a soupape a
deux voies, a corps droit avec embouts a souder O/

Partie 4: Inspection et essais individuels 6
Partie 5: Marquage .A

Partie 6-1: Détails d’assemblage pour le montage des positionneurs s actionneurs de
vannes de régulation — Section 1: Montage des positionneur les actionneurs
linéaires

Partie 6-2: Détails d’assemblage pour le montage des positionneurs sur les actionneurs de
vannes de régulation — Montage des positionneurs sur les actionneurs rotatifs

Partie 7: Grille de définition de vanne de régulation

Partie 8-1: Considérations sur le bruit — Section un: Mesure en laboratoire du bruit crée par
un débit aérodynamique a travers une vanne de régulation

Partie 8-2: Considérations sur le bruit — Section 2: Mesure en laboratoire du bruit crée par
un écoulement hydrodynamique dans une vanne de régulation

Partie 8-3: Considérations sur le bruit — Méthode de prédiction du bruit aérodynamique des
vannes de régulation

Partie 8-4: Considérations sur le bruit — Section 4: Prédiction du bruit crée par un
écoulement hydrodynamique
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65B/543/FDIS 65B/545/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publicatioy\as been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committeeés'decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance It date indicated on the IEC web site under http://webstore.iec.ch in the
data related to the s;@jﬁc publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed; OO
* withdrawn; Q

+ replaced by a revised en@n, or
« amended. @

IEC 60534 consists of the foll% parts, under the general title Industrial-process control
valves: {S.‘

Part 1: Control valve terminology general considerations

Part 2-1:  Flow capacity — Sizing equat,i@ for fluid flow under installed conditions

Part 2-3: Flow capacity — Test procedure{‘

Part 2-4:  Flow capacity — Section Four: Inhdeni flow characteristics and rangeability

Part 2-5: Flow capacity — Sizing equations (@Iuid flow through multistage control valves
with interstage recovery é

Part 3-1: Dimensions — Face-to-face dimensions fgnflanged, two-way, globe-type, straight
pattern and centre-to-face dimensions%langed, two-way, globe-type, angle
pattern control valves

Part 3-2: Dimensions — Face-to-face dimensions for ro@)‘ control valves except butterfly
valves

Part 3-3: Dimensions — End-to-end dimensions for buttwe%/o-way, globe-type, straight
pattern control valves

Part 4: Inspection and routine testing Cé
Part 5: Marking

Part 6-1: Mounting details for attachment of positioners to control&ves — Section 1:
Positioner mounting on linear actuators

Part 6-2: Mounting details for attachment of positioners to control v‘a@ — Positioner
mounting on rotary actuators

Part 7: Control valve data sheet

Part 8-1: Noise considerations — Section One: Laboratory measurement of noise generated
by aedrodynamic flow through control valves

Part 8-2: Noise considerations — Section 2: Laboratory measurement of nois generated by
hydrodynamic flow through control valves

Part 8-3:  Noise considerations — Control valve aerodynamic noise prediction method

Part 8-4: Noise considerations — Section 4: Prediction of noise generated by hydrodynamic
flow
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VANNES DE REGULATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS -

Partie 1: Terminologie des vannes de régulation
et considérations générales

1 Domaine}\application

Cette partie d CEI 60534 est applicable a tous les types de vannes de régulation des
processus indus (désignés ci-aprés comme vannes de régulation). Cette partie établit
une partie de la terminologie de base et fournit les conseils d’utilisation pour les autres

parties de la CEI 60
(@)
Q

2 Références norma 3

Les documents de référen uivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les référence tées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition ogument de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements). {S.‘

IEC 60534 (toutes les parties), Vanne@ régulation des processus industriels

®

2 7

vanne de régulation %

dispositif actionné mécaniquement qui modifie la ¥aleur du débit de fluide dans un systéme
de commande de processus. Il est constitué d'une ne reliée a un actionneur capable de

faire varier la position d'un organe de fermeture dan vanne en réponse a un signal du
systéme de commande @
3.1.1 ’

vanne de régulation avec organe de fermeture a mouvem%néaire

3.1.11

vanne a diaphragme o

vanne dans laquelle un organe de fermeture souple isole le 6Ee du mécanisme de
manceuvre et garantit I'étanchéité vers I'atmosphére

3 Terminologie des composants

3.1.1.2 &z

robinet-vanne

vanne dont lI'organe de fermeture est un tiroir plat qui se déplace parallélégdent au plan du
siége

3113

vanne a soupape (a téte droite ou d’équerre)

vanne dont I'organe de fermeture se déplace dans une direction perpendiculaire au plan du
ou des siéges
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INDUSTRIAL-PROCESS CONTROL VALVES -

Part 1: Control valve terminology
and general considerations

1 Scope

This part of | 0534 applies to all types of industrial-process control valves (hereinafter
referred to as nirol valves). This part establishes a partial basic terminology list and
provides guidan e{gg the use of all other parts of IEC 60534.

2 Normative reft%ces
Q

The following referenced@ uments are indispensable for the application of this document.
For dated references, only dition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (i ding any amendments) applies.

IEC 60534 (all parts), Industrial-p gess control valves

§

3 Component terminology Q

O
3.1 s
control valve @
power-operated device which changes the ige flow rate in a process control system. It
consists of a valve connected to an actuator t is capable of changing the position of a
closure member in the valve in response to a sig %om the controlling system

3.11

control valve with a linear motion closure member @
3.1.1.1 %
diaphragm valve A

valve in which a flexible closure member isolates the line f|L®I’ m the actuating mechanism
and provides a seal to the atmosphere

Q
3.1.1.2 og
' )

gate valve
valve whose closure member is a flat gate that moves in a directioaéarallel to the plane of
the seat &

3.1.1.3

globe (angle) valve (p

valve in which the closure member moves in a direction perpendicular to the plane of the
seat(s)





